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Mikroprocesorowy system sterowania siata odbiciowa umozliwiajacg zmiane
dhugosci fali lasera barwnikowego (Inz.)

Projekt dotyczyty budowy sterownika opartego o mikroprocesor umozliwiajacego
obracanie silnikiem krokowym sterujacym siatka odbiciowa w uktadzie Littrowa.

Mikroprocesorowy system sterowania zmiang polaryzacji lasera barwnikowego
(Inz.)

Projekt dotyczyty budowy sterownika opartego o mikroprocesor umozliwiajacego
precyzyjne sterowanie silnikiem krokowym obracajacym potfalowka w uktadzie
optycznym.

Budowa ,,pulapki magnetycznej” do ukladu ablacji laserowej (Inz.)

Projekt dotyczyly mozliwosci wykorzystania w procesie ablacji skrzyzowanych pot
ExB w celu zwigkszenia stopnia jonizacji obloku plazmy, a w konsekwencji lepsza
selekcje czastek docierajacych do podloza. W tym celu przewiduje sig rozbudowe
aparatury do ablacji laserowej o putapke magnetyczna, ktora wykorzystujac zjawisko
»odbijania si¢” elektronow od niejednorodnego pola magnetycznego bedzie
powodowata dodatkowa jonizacj¢ uwolnionych z tarczy impulsem laserowym
atomow.

W pierwszym etapie przewiduje si¢ badania za pomoca spektrometru masowego czasu
przelotu sktadu obloku plazmowego z wykorzystaniem solenoidu jako filtru.

Budowa ukladu monitorujacego moc lasera w trakcie pomiarow (Inz.)
Celem pracy jest potaczenie 1 oprogramowanie miernika mocy promieniowania
laserowego.

Wytwarzanie cienkich warstw ZnO metodg ablacji laserowej (Lic)

Metoda ablacji laserowej (Pulsed Laser Deposition- PLD) charakteryzuje si¢ prostota
koncepcyjna, a jej zasada opiera si¢ na procesie ablacji (desorpcji) laserowej ciata
statego w wyniku, czego zostaje uwolniony materiat i w postaci obtoku plazmowego
przemieszcza si¢ do podtoza krystalicznego, na ktorym osadzajac si¢ wytwarza cienka
warstwg. Dzigki specyficznym wlasnosciom tej metody, wynikajacym migdzy innymi
z istotnego udzialu jon6w w procesie osadzania, stala si¢ ona niezastapionym
narzgdziem w otrzymywaniu cienkich warstw wielu materiatéw, dajac mozliwosci
wytwarzania warstw wysokiej jakosci 1 bardzo precyzyjnie ustalonej grubosci.

Praca ma charakter doswiadczalny. Celem pracy jest wytworzenie cienkich warstw
tlenku cynku w procesie ablacji laserowej, charakterystyka ich podstawowych
parametrow oraz ocena ich jakos$ci w zaleznosci od podtoza (tzn. mozliwos¢
wytwarzania na podtozach migkkich).

Wytwarzanie cienkich warstw tlenkowych metoda osadzania laserowego (Lic)
Metoda osadzania laserowego (Pulsed Laser Deposition- PLD) charakteryzuje si¢
prostota koncepcyjna, a jej zasada opiera si¢ na procesie ablacji (desorpcji) laserowe;j
ciata statego w wyniku, czego zostaje uwolniony material i w postaci obtoku
plazmowego przemieszcza si¢ do podtoza krystalicznego, na ktérym osadzajac si¢
wytwarza cienka warstwg. Dzigki specyficznym wlasnos$ciom tej metody,
wynikajacym migdzy innymi z istotnego udziatu jonéw w procesie osadzania, stata si¢
ona niezastapionym narz¢dziem w otrzymywaniu cienkich warstw wielu materiatow,
dajac mozliwo$ci wytwarzania warstw wysokiej jakosci 1 bardzo precyzyjnie ustalone;j



grubosci.
Praca ma charakter doswiadczalny. Dotyczy sprawdzenia mozliwosci i1 jako$ci warstw
tlenkowych otrzymywanych w procesie ablacji laserowe;.

Spektroskopowe badania mineralow

Praca ma charakter doswiadczalny. Dotyczy badania sktadu mineratéw przy
wykorzystaniu spektrometrii masowej czasu przelotu. W metodzie tej opartej o proces
fotojonizacji uzyskuje si¢ widma zjonizowanych atomoéw i czasteczek w zaleznosci od
czasu ich przelotu przez obszar jednorodnego pola elektrycznego. Istniejacy w
,Pracowni Spektrometrii Masowej i Oddziatywan Fundamentalnych uktad pomiarowy
wysokiej rozdzielczosci daje mozliwo$¢ rejestrowania nie tylko jonow dodatnich i
ujemnych, ale rowniez pozwala okresli¢ zawarto$¢ izotopdw badanych substancji.

Badanie wplywu rezonansu na proces jonizacji wielofotonowej

REMPI (Resonant Enhanced Multiphoton Ionization) — wielofotonowa jonizacja z
przej$ciem rezonansowym jest jednym ze zjawisk zachodzacych w procesie
oddzialywania promieniowania laserowego z materia. Projekt dotyczy badanie
wptywu konfiguracji stanu posredniego (rezonansowego) na otrzymane widmo.
Praca ma charakter doswiadczalny.



